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 VSM SILICON CARBIDE 

Abrasivo de carburo de silicio con soporte de papel grueso con velour para sistemas au-
toadherentes. El CP501K se caracteriza por su alta capacidad de corte, un patrón de lijado 
fino y muy buena adherencia del grano.

Vidrio/piedra/
cerámica

Presión baja 
a media

Con velour

Dispersión 
cerrada

Acero no 
aleado

Madera

Acero 
inoxidable

STAINLESS
STEEL

>  Alta velocidad de corte

> Patrón de lijado fino

> Alta resistencia 

> Excelente adherencia del grano

CaracterísticasMateriales

Ficha técnica 
Discos

Ventajas

Tipo de grano Carburo de silicio

Ligante Resina sintética

Color Negro

Soporte Papel E 

Ancho de fabricación  1.450 mm 

VSM · Vereinigte Schmirgel- 
und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com

1) P = Categorizado según el estándar de la FEPA. Sujeto a modi� caciones técnicas.

Gama de granos:1)

*) diseñado para utilizarse con el plato soporte VSM ZKL para lijadoras angulares de velocidad media y alta.


